
苏州工业园区2026年1家重点排污单位监测结果公示
企业名称 执行标准名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 限值 单位 是否超标 备注

嘉盛半导体（苏州）
有限公司

半导体行业污染物排放标准(DB 
32/3747-2020) 3号排气筒

锡及其化合
物

2026-07-22 <0.002 1.0 mg/m3 否

半导体行业污染物排放标准(DB 
32/3747-2020) 3号排气筒 非甲烷总烃 2026-07-22 1.42 50 mg/m3 否

半导体行业污染物排放标准(DB 
32/3747-2020) 5号排气筒 非甲烷总烃 2026-07-22 2.66 50 mg/m3 否

半导体行业污染物排放标准(DB 
32/3747-2020) 1号排气筒 非甲烷总烃 2026-07-22 1.90 50 mg/m3 否

半导体行业污染物排放标准(DB 
32/3747-2020) 2号排气筒 非甲烷总烃 2026-07-22 2.32 50 mg/m3 否

半导体行业污染物排放标准(DB 
32/3747-2020) 2号排气筒 氮氧化物 2026-07-22 <0.7 50 mg/m3 否

半导体行业污染物排放标准(DB 
32/3747-2020) 4号排气筒 非甲烷总烃 2026-07-22 2.57 50 mg/m3 否



苏州工业园区2026年1家重点排污单位监测结果公示
企业名称 执行标准名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 限值 单位 是否超标 备注

嘉盛半导体（苏
州）有限公司

半导体行业污染物排放标
准(DB32/3747-2020)

废水总排口(废水总

排口) 化学需氧量 2026-07-22 28 300 mg/L 否

半导体行业污染物排放标
准(DB32/3747-2020)

废水总排口(废水总

排口) 悬浮物 2026-07-22 34 250 mg/L 否

半导体行业污染物排放标
准(DB32/3747-2020)

废水总排口(废水总

排口) 总铜 2026-07-22 0.098 0.3 mg/L 否

半导体行业污染物排放标
准(DB32/3747-2020)

废水总排口(废水总

排口)
pH值 2026-07-22 7.8 6-9 无量纲 否


